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本研究では、S 偏光したレーザ光を入射した金属表面による散乱光の偏光変換から、表面粗さ

を計測する新方法を提案した。金属イオン・自由電子による光のエネルギーを吸収・共鳴・放出

し、光波の偏光成分を変化させる性質を利用し、実用化な計測装置を開発した。金属表面の粗さ

について、ミクロンからナノオーダの計測テストを実行した結果、理論的に予想された偏光散乱

光の振幅比とは明らかに一致した。提案した計測方法は簡単な構造と低コスト、高計測精度など

の特徴を持つ。また、非接触的な光学装置であるため、測定対象物を損傷しなく、且つ高速な検

査システムに応用できる。 
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